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出身高校：都立三鷹高校 

入学年度：2008 年 

所属    ：東京工科大学 応用生物学部 

 

卒論テーマ：ポリメトキシフラボンのメラニン生成抑制効果に 

関する研究 

 

卒論テーマ概要：ポリメトキシフラボノイドは、これまでの研究か 

ら様々な効能が見出されており、健康増進作用が 

あると考えられている。ポリメトキシフラボンに 

は紫外線から生体を守る作用もあると考え、美肌 

効果の研究を行った。 

 

進路    ：東京工科大学大学院 

 

ひとこと：この大学にはここでしか学べないことがたくさんある。 

                              (2012 年 2 月) 


